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摘要(译)

本发明提供一种超声波探头，其元件电路和超声波诊断装置，由此可以
实现高图像质量，并且可以减小尺寸并降低成本。提供一种超声探头，
包括：a 2-D阵列换能器，其中多个换能器二维排列;和一个 2 -D阵列
IC，其中在IC基板上形成驱动电路，所述驱动电路设置在 2-D阵列换能
器的每个换能器上以驱动每个换能器在不同时刻具有规定的延迟量，以
及向 2-D阵列换能器的换能器提供驱动电流的公共电流源。形成在IC基
板上的公共电流源的数量n小于形成在IC基板上的驱动电路的数量N.
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